
Реєстраційна картка ДіР

I. Загальні відомості
Державний реєстраційний номер: 0103U005179

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 20-05-2003

II. Підстава для проведення робіт
Підстава для проведення ДіР: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради,
фондом, асоціацією, концерном тощо)

Напрям фінансування: 
Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

У тому числі по роках:
Загальний обсяг фінансування: 155 тис. грн.

III. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики
напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження: пр. Науки, 41, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 380445254020

IV. Відомості про виконавця ДіР



Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне підприємство
"Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Інституту фізики
напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України"

Код за ЄДРПОУ: 05417408

Місцезнаходження: прспект Науки, 45, м. Київ, Київська обл., 03028, Україна

Форма власності:
Сфера управління: Нацiональна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:
Телефон: 5252554

V. Відомості про співвиконавця ДіР

VI. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка та створення установок контролю параметрів напівпровідникових термометрів опору та
багатофункціональних сенсорів

Назва роботи англійською:
Development of equipments for testing parameters of semiconductor resistance themometers and multifunetional
sensors.

Мета роботи українською:
Розробка та виготовлення установок для контролю параметрів термометрів опору і багатофункціональних
сенсорів при температурах кипіння кріогенних рідин, при наявності сильних магнітних полів і при
наднизьких температурах (до 0,35К) в процесах виготовлення термометрів та сенсорів.

Мета роботи англійською:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки: Нові речовини і матеріали

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:
Вид роботи: 57 - науково-технічна розробка

Очікувані результати: Виготовлення установок для автоматизованого контролю параметрів
термометрів опору і багатофункціональних сенсорів при температурах рідкого гелію (4,2К), рідкого азоту
(77,4К) в магнітних полях до 6 Тесла, виготовлення установки для отримання наднизьких температур в
діапазоні 0,35-4,2К. Розроблені програми, методики для проведення випробувань виготовлених установок і
виготовлення необхідної оснастки. Проведення приймальних випробувань виготовлених установок на
реальних партіях термометрів опору і сенсорів.

Галузь застосування:
Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Неміш Іван Юрійович



Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VII. Етапи виконання ДіР
Номер етапу: 1
Назва етапу: Розробка та створення установок контролю параметрів напівпровідникових температур
опору та багатофукціональнних сенсорів.

Початок етапу: 04.2003

Закінчення етапу: 12.2004

Вид звітного документа: Без звіту

VIII. Індекс УДК, тематичні рубрики НТІ
Індекс УДК: 681.2.001.63; 681.2.001.66, 536.531 : 669.783

Коди тематичних рубрик: 59.14

IX. Заключні відомості
Керівник юридичної особи   Саворовський Федор Григорович

Відповідальний за підготовку
облікових документів

 

Телефон  

Реєстратор  

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності

Юрченко Т.А. 


